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摘要(译)

一种有机材料沉积设备，被配置为通过检测无源射频识别（RFID）传感
器的反向传播特性变化来感测沉积在真空室中的有机材料的沉积量。有
机材料沉积设备包括：腔室，配置为在其中执行有机材料沉积工艺;沉积
源安装在腔室中以蒸发有机材料;沉积掩模，安装成面向沉积源，并配置
成在沉积源的相对侧粘合基板;安装在腔室中的天线，用于接收来自射频
识别（RFID）传感器的反向传播;连接到天线的射频（RF）读取器，用
于根据反向传播的变化测量有机材料沉积量。
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